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文章摘要：

用射频等离子体增强化学气相沉积方法在硅片上制备了类金刚石碳膜,利用纳
米压入仪的划痕附件研究了薄膜的纳米划擦行为.结果表明:在划擦过程中,随
载荷增加,薄膜先后经历弹性变形、弹塑性变形、加载开裂及卸载剥离三个阶
段.在连续加载直至薄膜开裂的过程中薄膜未发生剥落,卸载后薄膜与基体变形
恢复不同步,发生薄膜从基体上的脆性剥落.纳米划擦实验不仅能在加载阶段获
得表征薄膜内聚强度的临界载荷,而且能检测卸载过程中薄膜附着抗力有关的
临界载荷,是评价类金刚石薄膜划擦抗力的有效手段之一.
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